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環境負荷の小さい成膜法として

湿式めっき法の代替技術

多重磁極マグネトロンスパッタ法とは・・・

従来のプレーナマグネトロンスパッタ法

のターゲット側面に磁石を配置

強磁性体材料での低圧力・高速成膜が可能

磁力密度の向上

本研究は、NEDOによる地域新生コンソーシアム研究開発事業の一環として支援を受けてものである。


